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Iea Ha kypca: BpBexnaHne B OCHOBHHUTE NMPUHIMIN HA MEXAaTPOHHHUTE CHCTEMH KAaTO CBBP3BAILIO 3BEHO MEXIY
MEXaHHUKaTa U eJIeKTPOTEXHUKATA.

Heo0xoaumu ycaoBus: JIeKnnoHHa 3a1a, MyITHMEANEH ITPOEKTOP, Jab0opaTopust

Chabpxanue Ha Kypca: Pasriexngar ce OCHOBUTE Ha MOJENUpPaHE HAa TEXHUUYECKH CHCTEMH U KOHKPETHO
MOJICIUpaHe HA TEOMETPHATa W (PU3MUCCKUTEC CBOHCTBA Ha CIIEMEHTHUTC Ha MEXaHWYHH BEPUTH MOZETHpaHe Ha
eJNIeKTPUYHN KOMIOHEHTH. [IpeacTaBeHr ca OCHOBHUTE MPUHIIAITY Ha U3MEPBATEIHATA U PETYJIHpalia TeXHuKa. B kypca
Ce pasrIeKIaT ChBPEMEHHH HHTETPAITHI CEH30PH, U3ITBIIHUTEIHH YCTPOICTBA M TEXHUTE CUCTEMH 3a YIIPaBJICHHUE.
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Metoau 3a mpenogasane: JleKIuM, Npe3eHTHUpaHE C MYJITHMEAWHHA TEXHHKA, Ja0OPATOPHU YIPaXHEHHSA C
MHCTPYKLUHU U JEMOHCTPALIUH.

Metoau Ha ouensiBane: [TucMeH u3muT cbe chbecenBaHe

Kpenurn no BujaoBe aeitHOCT:

Aynutopna 3aetoct (30 J1. / 0 cem. ynp. / 15 s1a6. ynp., O6mio 45 yaca) — 1,8 kpeaura;

WsBsHayauTopHa 3aetoct (55 yaca): 2,2 kpeaura,
CaMonoAroToBKa no JekiuoHHus Matepuan — 0,5 K.; caMOImoAroTOBKa M0 OCHOBHATA M JIOTBJIHUTENIHA
mutepatypa — 0,5 k.; moaroropka 3a jadoparopHu ynpaxaenus — 0,5 K.; H3ITbIHEHUE HA 337a49U 3a
W3BBHAyIUTOpHA padora — 0,2 K.; MOATOTOBKA 32 KOHTpoJiHA padoTa — 0,5 k.

E3uk Ha Ko#iTO ce npenoaaBa: ObIrapcKu




